平成17年2月25日

第9回プラズマ応用研究会プログラム

日時：
平成17年3月14日（月）13：30から17：35

場所：
長岡技術科学大学　極限エネルギー密度工学研究センター　極限棟2階201号室

http://etigo.nagaokaut.ac.jp/suematsu/map.html
プログラム

13：30-14：20
「放電EUV光源の技術と開発状況」

ウシオ電機（株） 理事
堀田和明

14：20-15：10
「半導体製造用成膜装置開発（仮題）」

（株）アルバック 半導体技術研究所 所長

　　　石川道夫

　　　

15：10-15：20
休憩

15：20-16：10
「レーザーアブレーションによるナノ構造物質の創製」　

九州大学　大学院システム情報科学研究院　教授

岡田龍雄

16：10-16：35    「パルスパワー技術を用いたハイブリット材料の創製



　　　　～ 遷移金属酸窒化物薄膜のバンド構造 ～」

　　　　　　　　　　長岡技術科学大学　極限エネルギー密度工学研究センター



　研究機関研究員

　　　　　　　　　　　　　平井　誠

16：35-17：25
「虫歯治療と材料設計」

（株）トクヤマデンタル　筑波研究所　所長

風間秀樹

連絡先：
長岡技術科学大学　


極限エネルギー密度工学研究センター　清水

電話：
0258-47-9896

電子メール：
shimizu@etigo.nagaokatu.ac.jp
